
























































专利名称(译) 压电设备、探测器、电子设备及超声波图像装置
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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了压电设备、探测器、电子设备及超声波图像装置，该压电
设备(57)具备：弹性膜(58)，至少部分形成绝缘性的表面区域(65)，至少
在表面区域(65)具有非晶质结构或随机取向；压电体(63)，设置在所述弹
性膜(58)上，具有与弹性膜(58)接触的第一面(63a)以及相反侧的第二面
(63b)，俯视时在对应于表面区域(65)的取向区域(74)进行(100)择优取
向；第一电极(61)，设置在压电体(63)的第二面(63b)；以及第二电极
(62)，设置在压电体(63)的第二面(63b)，俯视时与取向区域(74)相对应地
在与第一电极(61)之间形成间隙(64)。
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